FACOLTA DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
I semestre/semester (A.A. 2022/2023)
edificio RM002 - via Scarpa,16
edificio RMOOS - via Scarpa, 14
edificio RM0OG - via Scarpa, 12
edificio RMO18 - via del Castro Laurenziano, 7a
edificio RM025 - via Tiburtina, 205 Le lezioni di ELECTROMAGNETIC FIELDS AND NANOSYSTEMS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS inizieranno il 3/10/22
edifici da RM031 a RM039 - via Eudossiana, 18
edificio RM041 - Mensa e parcheggio - via delle Sette Sale, 29
edificio RM049 - Palazzo Baleani - Corso Vittorio Emanuele Il, 244
edificio RMO76 - via Salaria, 851
edificio RMO89 - Fac. Architettura - via Gianturco, 2
edificio RM102 - Fac. I3S - via Ariosto, 25
vin Eudcasians Legenda/ Legend:
Laurea magistrale in Ingegneria delle Nanotecnologie LM-53 Il anno / year Materia (edificio aula) Docente ultimo aggiomamento ;14,5 1647
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